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CAMPUS TIMOTEO — ENGENHARIA METALURGICA
DISCIPLINA: Ensaios e Caracterizagédo de Materiais | CODIGO: GO7ECMAQ.01

Inicio: 01/2023

Carga Horéria: Total: 60 horas/aula Semanal: 04 horas/aula Créditos: 04

Natureza: Teorico-pratica / Obrigatoria.

Area de Formacé&o - DCN: Especifica.

Competéncias/habilidades a serem desenvolvidas: C02; C05; C10 e C11.
(C02) Analisar e compreender os fendmenos fisicos e quimicos por meio de modelos
simbdlicos, fisicos e outros, verificados e validados por experimentagéo;
(C05) Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gréfica;
(C10) Planejar e conduzir experimentos e analisar os resultados sobre as estruturas e as
propriedades dos materiais. Definir o melhor tipo de tratamento e beneficiamento para os
materiais ferrosos, nédo ferrosos e suas ligas e outras atividades referentes aos procedimentos
tecnologicos na fabricagdo de materiais para a industria de um modo geral;
(C11) Recordar, compreender, aplicar, analisar e avaliar conceitos, procedimentos, métodos e
normas relativas as tecnologias usadas na obtencdo dos produtos (bens e servigcos)
metallrgicos, sejam elas baseadas em fendbmenos de transporte, comportamentos dos
materiais e/ou processos de monitoramento e melhoria produtiva.

Departamento que oferta a disciplina: Departamento de Metalurgia e Quimica (DMQTM).

Ementa:

Normas, procedimentos e recomendagfes de ensaios. Ensaios destrutivos de materiais.
Ensaios de Dureza. Ensaio de Impacto. Ensaio de Fadiga. Ensaio de Fluéncia. Macrografia e
Micrografia de Materiais Ferrosos e Nao-Ferrosos. Técnicas de metalografia quantitativa e
gualitativa (identificacdo das fases e dos constituintes, fracdo em volume), principios das
técnicas de microscopia Optica, de varredura por feixe de elétrons e de transmissao.

Curso(s) Periodo Eixo Obrigatoria | Optativa
Engenharia o . _ 3
Metallirgica 6 Metalurgia Fisica Sim N&o

INTERDISCIPLINARIDADES
Prerrequisitos

Introducdo a Ciéncia dos Materiais.
Correquisitos

Nao ha.
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Objetivos: A disciplina devera possibilitar ao estudante

1 Reconhecer a importancia da caracterizacdo morfolégica dos materiais metalicos na
sociedade.
> Entender a técnica de macrografia, os equipamentos envolvidos e as informacbes por
ela fornecidas.
4 Compreender a técnica de microscopia, 0s equipamentos envolvidos e as informagdes
por ela fornecidas.
5 Analisar imagens microscépicas de produtos siderdrgicos comuns e de materiais ndo
ferrosos.
6 Diferenciar propriedades fisicas e quimicas, elasticidade, plasticidade, resisténcia
mecanica, ensaios mecanicos estaticos e ciclicos.
7 JAssimilar os principios fisicos de funcionamento das normas dos ensaios destrutivos.
8 |Distinguir e saber quando aplicar os ensaios destrutivos de materiais.
9 |Desenvolver capacidade de analise critica.
Unidades de ensino Carga-horéria
Horas/aula
1 |Normas, procedimentos e recomendacfes de ensaios. 2 horas/aula
Metalografia: 2.1 Conceitos fundamentais: metalografia, macrografia
2 |e micrografia; 2.2 Estrutura cristalina dos metais e ligas; 2.3 4 horas/aula
Alotropia e polimorfismo; e 2.4 Definicdo de fase e constituinte.
3 Estrutura e Composicdo: 3.1 Diagramas de equilibrio; 3.2 Diagrama 4 horas/aula
FeC; 3.3 Ferro Fundido; e 3.4 Ligas metalicas ndo-ferrosas.
Macrografia: 4.1 Definicdes e objetivos; 4.2 Etapas de preparagéo do
4 material para o exame macrografico; 4.3 Exame e interpretacdo do ah
. o e oras/aula
resultado; 4.4 Técnica fotogréfica; e 4.5 Exemplos de exames
macrograficos.
Micrografia: 5.1 Definicbes e objetivos; 5.2 Microscopia 6ptica; 5.3
Preparacdo de amostras para microscopia 6ptica; 5.4 Obtencdo de
5 |uma superficie plana e polida no local para estudo; 5.5 Exame ao| 12 horas/aula
microscopio sem ataque; 5.6 Ataque quimico; 5.7 Interpretacdo de
resultados; e 5.8 Réplica metalografica.
6 Técnicas de andlise metalografica; 6.1 Descrigcdo Qualitativa; e 6.2 4h
o o o 2 ~ oras/aula
Descricdo Quantitativa (fracdo volumétrica e tamanho de gréo).
Principios das técnicas de microscopia Optica, de varredura por feixe
7 (de elétrons e de transmissdo: 7.1 Microscopia Optica; 7.2 MEV| 6 horas/aula
(Elétrons secundarios e elétrons retroespalhados); e 7.3 MET.
3 Ensaios de Dureza: 8.1 Dureza Brinell; 8.1 Dureza Vickers e Knoop; 6 h
oras/aula
e 8.2 Dureza Rockwell.
Ensaios destrutivos de materiais: 9.1 Ensaio de tracdo; 9.2 Ensaio de
9 |compressdo; 9.3 Ensaio de dobramento e flexdo; 9.4 Ensaio de| 18 horas/aula
impacto; 9.5 Ensaio de fadiga; e 9.6 Ensaio de fluéncia.
Total| 60 horas/aula
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Bibliografia Basica

CALLISTER Jr., W. D. Ciéncia e engenharia de materiais: uma introducéo. 10. Ed. Rio

1 de Janeiro: LTC, 2020. 864 p. ISBN 9788521637288.

2 GARCIA, A. Ensaios dos Materiais. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 365 p. ISBN
9788521620679

3 SOUZA, S. A. Ensaios mecanicos de materiais metalicos. 1. ed. Sdo Paulo: Blucher,

1982. 286 p. ISBN 9788521200123.

Bibliografia Complementar

CHIAVERINI, V. Acos e Ferros Fundidos. 7. ed. Sdo Paulo: ABM, 2015. 599 p. ISBN

1 0788577370412.

> COLPAERT, H. Metalografia dos Produtos Siderurgicos Comuns. 4. ed. Sdo Paulo:
Blicher, 2008. 652 p. ISBN 9788521204497

3 SILVA, A. L. V. C.; MEI, P. R. Agos e Ligas Especiais. 4.ed. Sao Paulo: Blucher, 2021.
576 p. ISBN 9788555061604

4 PADILHA, A. F. Materiais de Engenharia. 1. ed. S&o Paulo: Hemus, 2006. 352 p. ISBN
0788528904420.

5 PADILHA, A. F.: AMBROSIO FILHO, F. Técnicas de analise microestrutural. 1. Ed. Sdo

Paulo: Hemus, 2004. 192 p. ISBN 9788528905168.
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